
                                                     

                                                        

                                  

             

 

 

    

                         

               

           

 
下記のとおり「総研セミナー」を開催いたします。 

本セミナーには、本学の教職員はもちろん学生、どなたでも自由に参加 

できます。多くの方がご参集されますようご案内申し上げます。 

  

  お問い合わせ先：東京都市大学 総合研究所事務室 

              東京都世田谷区等々力８－１５－１  

              TEL：03-5706-3111 FAX：03-5706-3786 

               http://www.arl.tcu.ac.jp/ 

                                

                                                            記 

                                  

        開 催 日 時 ： ２０１５年６月２９日（月） １３：００～１４：３０ 

   場        所 ： 世田谷キャンパス 小講堂 

                                                                                                                                                                                                

   講 演 題 目 ：   
                              ①１３：００～１３：４５ 
                           
                           『ナノウォールSi太陽電池を目指したプロセス技術の開発』 
                                                    

                                         東京都市大学総合研究所  客員教授 市川 幸美 

 

                             ②１３：４５～１４：３０ 
              

                          『歪みGeを用いた発光デバイスの開発』 
                                
              東京都市大学電気電子工学科  講   師   徐 学俊 

 

                                                      

                                                   

    

                                                 

                                                                         

                                                                                                                                                                                                             

                                                                  

                                                                                                                                                           

                         

 

 

 

    

                         

               

            


